
工 事 名

工 事 場 所

　計測設備　一式

完 成 期 限

予 定 価 格

契 約 金 額

契 約 方 法

契 約 年 月 日

参 加 業 者 数

工 事 概 要

　負荷設備　一式

　据付け・配線・配管工　一式

　１１４，９５０，０００円

　一般競争入札（事前審査方式）

　令和２年８月３１日　

　１者

契 約 の 相 手 方

　広島市中区袋町５番２５号

　株式会社　日立製作所　中国支社

　監視制御設備　一式

　支社長　丸谷　雅彦

　令和４年３月１７日

　１１４，９９４，０００円

公共工事（技術部）の発注について（報告）

　新宮浄化センター重力濃縮電気設備工事

　呉市光町３番４号

令和２年９月 文 教 企 業 委 員 会 行 政 報 告 資 料

技 術 部
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